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摘要(译)

提供一种有机EL面板，其能够实现透明密封并且具有低透湿性，并且即
使在具有窄框架面积的面板的情况下，也可以用于密封顶部发光面板而
不会长时间劣化。在通过密封基板9经由粘合剂层8覆盖设置有有机EL元
件101的支撑基板1的面来制造的有机EL面板中，以允许密封，朝向密封
基板突出的第一隔板4在支撑基板1的一个面上形成图9所示的结构，以围
绕有机EL元件101的周边，并且在密封基板9的与其相对的面上形成朝向
支撑基板1突出的第二隔板10。支撑基板1的一个面包围有机EL元件101
的周围。
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